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简历：

张弛，副研究员，硕士生导师。2004年获华中科技大学学士学位，2009年获清华大学博士学位。曾在清华大学从事博士后研究工作，

并赴日本精工株式会社（NSK）研修。主要从事纳米发电机和压电电子学在微/纳机电系统（MEMS/NEMS）领域中研究，集中于二

维扫描微镜、自驱动微/纳机械传感器、自供电MEMS/NEMS等新型器件的研究，并开展其在传感器网络、人机交互和智能交通等领

域中的应用研究。曾获NSK中日友好机械工学优秀论文奖，主持中国博士后科学基金面上资助项目、特别资助项目以及国家自然科学

基金青年科学基金项目。已发表学术论文20余篇，获4项专利授权，参加重要国际会议共5次。 

压电电子学及压电光电子学课题组主页：http://124.16.153.201:8000（外部IP访问） 

                  http://172.16.2.201:8000（内部IP访问） 

研究方向：

专家类别：

副研究员

职务：

社会任职：

承担科研项目情况：

获奖及荣誉：

1、2009.12  NSK中日友好机械工学优秀论文奖 

2、2008.12  清华之友-中国石油优秀生奖学金 

3、2007.12  清华大学“行胜世纪”奖学金 

4、2006.12  清华大学综合优秀奖学金 

5、2005.12  清华大学综合优秀奖学金 

6、2004.06  华中科技大学优秀毕业生 

7、2004.06  全国大学生机械创新设计大赛一等奖 

8、2003.12  国家机械基础课程教学基地机械创新设计大赛二等奖 

9、2002.12  国家二等奖学金 
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